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【手続補正書】
【提出日】平成21年9月28日(2009.9.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの試料の多くて約１０ミクロンの長さ寸法を有する領域の少なくとも１
つから受信される第１信号と関連した第１データを出力するように構成される少なくとも
１つの第１機器と、
　少なくとも１つの前記試料から受信される第２信号と、参照機器から受信される第３信
号と関連した第２データを出力するように構成される少なくとも１つの第２機器であって
、前記第１データおよび第２データはそれぞれ前記第１機器および第２機器によってほぼ
同時に取得される少なくとも１つの第２機器と、
　前記第１データおよび第２データに基づいて更なるデータを生成するように構成される
少なくとも１つの第３機器と、を備えたことを特徴とする装置。
【請求項２】
　少なくとも１つの前記第３機器は、前記更なるデータに基づいて少なくとも二次元画像
または三次元画像のうち１つを生成するように更に構成される、ことを特徴とする請求項
１に記載の装置。
【請求項３】
　前記第１データおよび第２データは、少なくとも１つの前記試料上のほぼ同じ位置に関
連する、ことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記第１機器および第２機器は、プローブまたは単一の筐体のうち少なくとも１つから
出力される、ことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　少なくとも前記第１データまたは前記第２データのうちの１つに基づく前記試料と関連
する特定の位置で少なくとも前記プローブまたは前記単一の筐体の１つの位置を定めるよ
うに構成される位置決定機器をさらに備える、ことを特徴とする請求項４に記載の装置。
【請求項６】
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　前記第１機器および第２機器は、少なくとも１つの共通の構成要素を含む、ことを特徴
とする請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの共通の構成要素は、波長掃引光源機器に提供される、ことを特徴
とする請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの第１機器は、共焦顕微鏡観察情報を取得するように構成される、
ことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記共焦顕微鏡観察情報は、反射光共焦顕微鏡観察情報である、ことを特徴とする請求
項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの第１機器は、スペクトル符号化顕微鏡観察情報を取得するように
構成される、ことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの第２機器は、光学的干渉性断層放射線写真撮影情報を取得するよ
うに構成される、ことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの第２機器は、複数の波長を有する放射源装置によって出力される
信号と関連した光学的干渉性断層放射線写真撮影情報を取得するように構成され、
　前記波長に基づく前記第２信号と第３信号との間のスペクトル干渉を検出するように構
成される複数の探知器をさらに備える、ことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの第２機器は、波長が時間とともに変化する放射源機器によって出
力される信号と関連した光学的干渉性断層放射線写真撮影情報を取得するように構成され
る、ことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１４】
　少なくとも前記第１データまたは前記第２データのうちの１つに基づいて、前記第１機
器または前記第２機器のうちの少なくとも１つを制御するように構成される少なくとも１
つの第４機器をさらに備える、ことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記第１データおよび第２データに基づいて画像を生成するように構成される少なくと
も１つの第５機器をさらに備える、ことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１６】
　前記第２データに基づいて前記第１データおよび少なくとも１つの第２画像に基づいて
少なくとも１つの第１画像を生成するように構成される少なくとも１つの第６機器をさら
に備え、
　前記第１画像および第２画像は、前記第１データおよび第２データに基づいて互いに関
連する、ことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１７】
　前記第１データまたは前記第２データのうちの少なくとも１つに基づく前記少なくとも
１つの第１機器または前記少なくとも１つの第２機器のうちの少なくとも１つに関連した
焦点距離または焦点位置の少なくとも１つを制御するように構成される焦点調節機器をさ
らに備える、ことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１８】
　前記第１データは、前記少なくとも１つの領域の中で少なくとも１つの第１位置と関連
し、前記第２データは、前記少なくとも１つの試料の少なくとも１つの第２位置と関連す
る、ことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つの試料が解剖学的構造である、ことを特徴とする請求項１に記載の
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装置。
【請求項２０】
　少なくとも１つの試料と関連した特定のデータを取得する方法であって、
　前記少なくとも１つの試料の少なくとも１つの多くて約１０ミクロンの長さ寸法を有す
る領域から受信される第１信号と関連した第１データを取得するステップと、
　前記少なくとも１つの試料から受信される第２信号と、参照機器から受信される第３信
号と関連した第２データを取得するステップであって、前記第１データおよび第２データ
はほぼ同時に取得されるステップと、
　前記第１データおよび第２データに基づいて特定のデータを生成するステップとを有す
る、ことを特徴とする方法。
【請求項２１】
　前記第１データまたは前記第２データのうちの少なくとも１つが取得された場合、前記
少なくとも１つの第１機器または前記少なくとも１つの第２機器のうちの少なくとも１つ
に関連した焦点距離または焦点位置の少なくとも１つを制御するように構成される焦点調
節機器をさらに備える、ことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項２２】
　少なくとも１つの試料の多くて約１０ミクロンの長さ寸法を有する領域の少なくとも１
つへ転送される第１信号と関連した第１データを出力するように構成される少なくとも１
つの第１機器と、
　少なくとも１つの前記試料へ転送される第２信号と、参照機器へ転送される第３信号と
関連した第２データを出力するように構成される少なくとも１つの第２機器であって、前
記第１データおよび第２データは、それぞれ前記第１機器および第２機器によって、ほぼ
同時に取得される少なくとも１つの第２機器と、
　前記第１データおよび第２データ各々に対応する少なくとも１つの領域および前記参照
機器から各々受信される第３データおよび第４データに基づいて、更なるデータを生成す
るように構成される少なくとも１つの第３機器と、を備えたことを特徴とする装置。
【請求項２３】
　少なくとも１つの試料の多くて約１０ミクロンの長さ寸法を有する領域の少なくとも１
つから受信される第１信号と関連した第１データを出力するように構成される少なくとも
１つの第１機器と、
　少なくとも１つの前記試料から受信される第２信号と、参照機器から受信される第３信
号と関連した第２データを出力するように構成される少なくとも１つの第２機器であって
、前記第１機器および第２機器は、プローブまたは単一の筐体のうちの少なくとも１つに
提供される少なくとも１つの第２機器と、
　前記第１データおよび第２データに基づいて、更なるデータを生成するように構成され
る少なくとも１つの第３機器と、
　前記第１データまたは第２データのうちの少なくとも１つに基づいて、前記試料と関連
して特定の位置で前記プローブまたは前記単一の筐体のうちの少なくとも１つを配置する
ように構成される位置決め第４機器と、を備えたことを特徴とする装置。
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